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(57) Раскрыта подложка матрицы светофиль-
тра. Эта подложка матрицы светофильтра содер-
жит стеклянную подложку, первый металлический
слой, изолирующий слой, активный слой, слой
омических контактов, второй металлический слой,
первый пассивирующий слой, слой светофильтра,
второй пассивирующий слой и слой электродов
пикселей. В слое светофильтра, в положениях, где
перекрываются цветовые резисты, сформированы
каналы, на первом металлическом слое в соответ-
ствии с указанными каналами расположена линия
общего электрода, и на втором металлическом слое
в соответствии с указанными каналами расположе-
на металлическая линия. Настоящее изобретение
способно эффективно экранировать утечку света, а
также может улучшать текучесть PI и жидкого кри-
сталла.
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